SYSTEMOVA SKLADBA KONTAKTNIHO ZATEPLENI S OMITKOU ZRNITOST 1.5 MM S T.. Z MIN. VLNY
TL.200 MM V MISTE POD KORIDOREM, ODSTINU DLE VYKRESU POHLEDU.
SKLADBA ETICS PRO ODSTINY S KOEFICIENTEM ODRAZIVOSTI (HBW) <15

— OBVODQVE ZDIVO JAKO 7B STENA

— PRI VYRAZNYCH NEROVNOSTECH VYROVNAVACI JADROVA OMITKA
— PENETRACE PODKLADU

— VNEJSI KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) S IZOLANTEM Z KAMENNE MINERALNI VLNY VE FORME DESEK, TL.200 MM,
DEKLAROVANY SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI M = max. 0,036 W/mK,TRIDA REAKCE NA OHEN A1, FAKTOR DIFUZNIHO ODPORU
wMU) 3,5, NAPETI V TLAKU CS(10)30 min. 30 kPa PRO 10% STLACENL PROVEST OD VYSKY CCA 400 MM NAD UPRAVENYM
TERENEM, NIZE VIZ NAVAZUJICI SKLADBA W5

— |ZOLANT PRILEPENY MINERALNIM TMELEM PRO LEPENI DESEK 7 MINERALNI VLNY A KOTVENY SROUBOVACIMI HMOZDINKAMI SE
ZAPUSTNOU MONTAZI, KRYTE ZATKOU Z MINERALNI VATY, KOTEWNI DELKA MIN. 30 MM (POCET KOTEV MIN. 6 KS/M2, V
OKRAJOVE ZONE NA HRANACH OBUEKTU NAVYSIT POCTY NA 8 KS/M2) KOTEVNI PLAN SE URCI PRI MONTAZI DLE PREDPISU
KONKRETNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU, POUZITYCH HMOZDINEK A NA ZAKLADE ZHOTOVITELEM PROVEDENYCH ODTRHOVYCH
ZKOUSEK. CELOPLOSNE PRESTERKOVANI S ARMOVACI TKANINOU 165 q/m?, VELIKOST OK MAX. 4x4 MM

CELE SOUVRSTVI ETICS MUSI VYKAZOVAT  VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOST — EKVIVALENT ODOLNOSTI NARAZU MIN. 50 JOULU
(POUZIT ARMOVACI TMELY A TKANINU V TLOUSTKACH A S MECHANICKYMI VLASTNOSTMI TOTO DEKLARUJIC).

DVOUSLOZKOVY ORGANICKY TMEL ZAKLADNI VRSTVY S OBSAHEM UHLIKOVYCH VLAKEN VE VRSTVE 5MM.

—~7AKLADNI NATER POD PROBARVENE OMITKY NA BAZI AKRYLATOVEHO KOPOLYMERU, SILIKONOVE PRYSKYRICE A KREMICITANU
(ASS)

—TENKOVRSTVA PROBARVENA  SILIKONOVA OMITKA S UHLIKOVYM  VLAKNEM, ZRNITOST 1,5 MM, FOTOKATALYTICKY EFEKT,
PRODYSNOST PRO VODNI PARY VI—VYSOKA, NASAKAVOST W3—NIZKA, PRILNAVOST >= 0,3 MPA

CELKOVA TLOUSTKA ZATEPLOVACIHO SYSTEMU S OMITKOU CCA 210 MM.

— SOUCASTI ZATEPLOVACIHO SYSTEMU — DILATACNI PROFILY, ROHOVE LISTY S TKANINOU, ZALOZENI SYSTEMU ETICS V SOULADU
S CSN 730810,/2009 POMOCI PVC SOKLOVE LISTY.

POZN.: VIZ TECHNICKE SPECIFIKACE VYROBKU



